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２ 競争参加資格 第12号に同じ。
３ 入札書の提出場所等
\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 第
22号に同じ。

] 入札説明書の交付方法 第22号に同じ。
^ 入札説明会の日時及び場所 平成22年７月
20日15時00分 独立行政法人物質・材料研究
機構千現地区入札室

_ 入札書の受領期限 平成22年９月１日17時
00分

` 開札の日時及び場所 平成22年９月13日15

時00分 独立行政法人物質・材料研究機構千
現地区入札室

４ その他 第12号に同じ。
５ Summary

\ Contracting Entity : The same as the no-

tice No. 12

] Classification of the products to be pro-

cured : 24

^ Nature and quantity of the products to be

purchased : Dry etching system for oxide

layers 1 Set

_ Delivery period : By 28, February, 2011

` Delivery place : National Institute for

Materials Science

a Qualification for participating in the ten-

dering procedures : The same as the notice

No. 12

b Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 1, Se-

pember, 2010

c Contact point for the notice : The same

as the notice No. 22

〇第 24号
１ 調達内容
\ 品目分類番号 24

] 調達件名及び数量 高純度窒化物気相成長
装置 １式

^ 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。

_ 納入期限 平成23年３月31日
` 納入場所 独立行政法人物質・材料研究機
構

a 入札方法 第12号に同じ。
２ 競争参加資格 第12号に同じ。

３ 入札書の提出場所等
\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 第
17号に同じ。

] 入札説明書の交付方法 第17号に同じ。
^ 入札説明会の日時及び場所 平成22年７月
21日14時00分 独立行政法人物質・材料研究
機構千現地区入札室

_ 入札書の受領期限 平成22年９月１日17時
00分

` 開札の日時及び場所 平成22年９月16日16

時00分 独立行政法人物質・材料研究機構千
現地区入札室

４ その他 第12号に同じ。
５ Summary

\ Contracting Entity : The same as the no-

tice No. 12

] Classification of the products to be pro-

cured : 24

^ Nature and quantity of the products to be

purchased : High-quality nitrides vapor

phase epitaxy apparatus 1 Set

_ Delivery period : By 31, March, 2011

` Delivery place : National Institute for

Materials Science

a Qualification for participating in the ten-

dering procedures : The same as the notice

No. 12

b Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 1, Se-

pember, 2010

c Contact point for the notice : The same

as the notice No. 17

〇第 25号
１ 調達内容
\ 品目分類番号 24

] 調達件名及び数量 炭素系材料気相成長装
置 １式

^ 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。

_ 納入期限 平成23年２月28日
` 納入場所 独立行政法人物質・材料研究機
構

a 入札方法 第12号に同じ。
２ 競争参加資格 第12号に同じ。
３ 入札書の提出場所等
\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 第
14号に同じ。

〇第 26号
１ 調達内容
\ 品目分類番号 24

] 調達件名及び数量 磁性多元合金薄膜同時
スパッタ装置 １式

^ 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。

_ 納入期限 平成23年２月28日
` 納入場所 独立行政法人物質・材料研究機
構

a 入札方法 第12号に同じ。

５ Summary

\ Contracting Entity : The same as the no-

tice No. 12

] Classification of the products to be pro-

cured : 24

^ Nature and quantity of the products to be

purchased : Carbon-based materials vapor

phase epitaxy apparatus 1 Set

_ Delivery period : By 28, February, 2011

` Delivery place : National Institute for

Materials Science

a Qualification for participating in the ten-

dering procedures : The same as the notice

No. 12

b Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 1, Se-

pember, 2010

c Contact point for the notice : The same

as the notice No. 14

４ その他 第12号に同じ。

] 入札説明書の交付方法 第14号に同じ。
^ 入札説明会の日時及び場所 平成22年７月
21日15時00分 独立行政法人物質・材料研究
機構千現地区入札室

_ 入札書の受領期限 平成22年９月１日17時
00分

` 開札の日時及び場所 平成22年９月15日15

時00分 独立行政法人物質・材料研究機構千
現地区入札室

２ 競争参加資格 第12号に同じ。
３ 入札書の提出場所等
\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 第
22号に同じ。

] 入札説明書の交付方法 第22号に同じ。

^ 入札説明会の日時及び場所 平成22年７月
28日16時00分 独立行政法人物質・材料研究
機構千現地区入札室

_ 入札書の受領期限 平成22年９月１日17時
00分

` 開札の日時及び場所 平成22年９月15日17

時00分 独立行政法人物質・材料研究機構千
現地区入札室

４ その他 第12号に同じ。
５ Summary

\ Contracting Entity : The same as the no-

tice No. 12

] Classification of the products to be pro-

cured : 24

^ Nature and quantity of the products to be

purchased : Magnetic alloy thin film co-

sputtering system 1 Set

_ Delivery period : By 28, February, 2011

` Delivery place : National Institute for

Materials Science

a Qualification for participating in the ten-

dering procedures : The same as the notice

No. 12

b Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 1, Se-

pember, 2010

c Contact point for the notice : The same

as the notice No. 22

〇第 27号
１ 調達内容
\ 品目分類番号 24

] 調達件名及び数量 機能材料電子スピン共
鳴装置 １式

^ 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。

_ 納入期限 平成22年12月28日
` 納入場所 独立行政法人物質・材料研究機
構

a 入札方法 第12号に同じ。
２ 競争参加資格 第12号に同じ。
３ 入札書の提出場所等
\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 第
12号に同じ。

] 入札説明書の交付方法 第12号に同じ。
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